
日本語または英語のどちらかで記入しなさい。
Please write in Japanese or English

裏面あり
P.T.O.

Common Screening Documents
共通選考資料

氏名 Name

次に示す内容について記入すること。
データで記入したい場合は、www.iamas.ac.jp/admissionよりデータをダウンロードしプリントアウトすること。
Complete the following information. 
To complete by computer, download the data from www.iamas.ac.jp/admission/ and print out after completion.

1. 志望動機　Statement of Purpose
本学を志望するに至った理由を述べること。（800 字程度）
State your reason for applying to the Institute. (Approximately 330 words)

2018



2. 研究計画　Statement of Research Plan
本学に入学した場合、どのような研究や制作を行いたいと考えているかを述べること。（800字程度）
State what kind of research or productions you would like to conduct if you are admitted. (Approximately 330 words)

3. 習得している技術　Skills
すでに習得しているコンピュータに関連したアプリケーションやプログラミング技術を、その熟練の程度がわかるように簡潔に
記載すること。
　例
　・Photoshop/Illustrator（チラシなどのデザインに使用した）
　・Arduino（～のための電子部品を外付けし、～の機能を実現した。制御プログラムは自身で作成した）
　・iPhoneアプリ（～のためのアプリをiOS SDKで作成した。～のサンプルを参考にして、～の箇所を工夫した）
Please list computer-related applications and programming skills you have already acquired and describe 
to which degree you have achieved them.
　Example
　・Photoshop/Illustrator (Used to design fliers, etc.)
　・Arduino (Externalized the electronic part for ~, and achieved ~ function. Created the control program 
　　by myself.)
　・iPhone app (Created an app with iOS SDK for ~. Using ~ as a sample, devised ~.)


